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6 高精度红外地平仪的研制 

为实现卫星姿态高精度的测量，我所研制了高精度红外地平仪样机。通过双扫描轨迹的

研究、姿态角数学模型的研究、正常测角范围和扩展测角范围的分析计算、各种测量模式的

研究及测量误差的分析，样机的探测精度可达0.07°。样机技术指标如表6。 

表6 高精度红外地平仪样机的技术指标 

 

我们在样机的研制中完成了双扫描高精度红外地平仪光学系统、机械结构和电子线路的

设计；完成针对双扫描静止和旋转反射镜的设计，解决了反射镜材料的选择和镜面加工工

艺；完成了固定反射镜的轻量化设计；完成了双扫描高精度红外地平仪原理样机的研制；通

过对地球红外辐射的物理仿真方法的研究，完成了用于红外地平仪系统测试的大型物理仿真

型地球辐射模拟器（四边界地球模拟器）的设计并进行研制；建立了卫星姿态角推算的理论

模型和计算公式；建立了地平圈的辐射模型，完成了校正模型的研究。 

光谱带宽 14～16mm 

瞬时视场 1.5°×1.5° 

扫描周期 1.0±0.001s 

随机噪声等效角（3s） ≤0.07° 

测角范围： 

        正常模式 

        扩展模式 

 

俯仰（±5°）滚动（±5°） 

俯仰（±10°）滚动（±35°） 

 

 相关专题：《红外光电技术》丛书

· 我所红外光电技术进展丛书第2卷业已出版[图] (6.9) 
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 相关信息：红外光电技术丛书
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